LETTERA ADESIONE PROGETTO APPRENDISTI CICERONI®
A FIRMA DEL GENITORE

Spett.le FAI - Fondo Ambiente Italiano
Delegazione di ENNA - GRUPPO DI PIAZZA ARMERINA

Oggetto: Adesione al progetto Apprendisti Ciceroni® in occasione dell’evento/iniziativa:
GIORNATE FAI DI AUTUNNO 2023

1O SOTTOSCIITTO /O v (nome e cognome)
NOTO/Q e e e e e a
................................................ conoscendo il FAI e

condividendone gli scopi istituzionali, desidero partecipare nel ruolo di Apprendista
Cicerone all'iniziativa organizzata dalla Delegazione FAI di ENNA - GRUPPO DI PIAZZA
ARMERINA nelle giornate di 13 Oftobre 2023 nei seguenti orari 09:30 - 12:30,

14 e 15 Ottobre 2023 nei seguenti orari 09:30 - 12:30 - 15:30 - 18:00

LSO O T I O et e

Genitore di

Autorizza il proprio figlio/a a partecipare al progetto Apprendista Cicerone®
organizzato dalla

Delegazione FAI di ENNA - GRUPPO DI PIAZZA ARMERINA come sopra specificato.

| dati raccolti con la compilazione di questo modulo verranno registrati e custoditi dal FAI mediante procedimenti
elettronici e potranno formare oggetto di trattamento da parte del FAI per permettere I'accesso all'iniziativa cui si &
chiesto di partecipare e per ricevere informazioni sulle attivitd istituzionali del FAI. | dati non saranno comunicati a terzi né
diffusi e verranno trattati solo da soggetti autorizzati dal FAI all'esecuzione di attivitd strumentali alle finalita di frattamento
sopra indicate. | dati saranno conservati peril tempo necessario in relazione alle finalitd indicate evitando la
conservazione a tempo indeterminato. In conformitd alla legge vigente i partecipanti all'iniziativa potranno in ogni
momento consultare i propri dati, chiedendone variazione, integrazione e cancellazione, la limitazione dei frattamenti o
la portabilitd rivolgendosi al Responsabile Protezione Dati del FAI - Fondo Ambiente Italiano, via Carlo Foldi 2, 20135
Milano. E' inoltre possibile presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nelle forme e nei modi
previsti dallanormativa vigente.



